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A lézerek m(ikodésének fizikai alapjai (populacidinverzid, energiasémak, gerjesz-

tés, erdsités, a lézerireg és tipusai)
A lézernyalabok fontosabb jellemzéi

A lézeres anyagmegmunkalé rendszerek optikai elemei (lencsék, tlkrok, kolli-
matorok, az axiokon, nyaldbintegrator, nyaldbraszterelés, polarizacion alapuld

eszk6zok)

Anyagtudomany l|ézerfizikus szemmel (anyagcsaldadok, kotéstipusok, egyensulyi

és nem egyensulyi fazisatalakulasok, fontosabb anyagi jellemzdk)

A lézeres anyagmegmunkalas grafikonjai (empirikus diagram, anyagspecifikus

grafikon, anyagfliggetlen grafikon)

Lézeres anyagmegmunkalas alapveté tipusainak bemutatdsa a normalizalt

nyalabteljesitmény - normalizalt elbtolasi sebesség grafikon segitségével

A lézeres anyagmegmunkaldas grafikonjainak finomitasa (kalibracid, kinetikai

effektusok figyelembe vétele, diffuzid, szemcseméret ndvekedés, szinterelés)
Fellleti atalakitasok lézerrel (keményités, deformacio, torés, felllettisztitas)
A felszin lézeres megolvasztasa; lézeres bevonatolas

A minta megolvasztasaval jard lézeres megmunkalasi folyamatok (a keveréses

kotés fajtai, lézeres vagas)
Jelolés és kulcslyuk hegesztés |ézerrel

Atermalis mechanizmussal lejatszoddé |ézeres anyagmegmunkalas (fotoelekt-
romos, fotokémiai megmunkalas, anyagmegmunkalas ultrarévid impulzusokkal,

fotolitografia, indirekt mechanizmusok)



